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摘要(译)

本文公开了一种超声成像设备及其控制方法。超声成像设备包括：控制
器，被配置为产生控制探头的操作的控制信号;以及收发器，被配置为向
探头发送控制信号并接收从探头发送的信号。控制器可以控制探针的操
作，使得当由二氧化硅纳米结构构成的造影剂被注入到对象中时，探针
可以照射聚焦的超声能量，并且控制器可以控制探针的操作，使得探针
可以照射诊断超声当聚焦的超声能量被照射时的能量。
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